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Fyzika povrchovych vrstev a jejich charakterizace

Physics of surface layers and their characterization
doc. Ing. Jii Houska, Ph.D.

Krystalova struktura pevnych latek, véetné jeji charakterizace (XRD). Vazby v
pevnych latkdch. Kmity krystalové mrize a tepelné vlastnosti, véetné vybranych
charakteriza¢nich metod (Raman, FTIR). Elektronova struktura pevnych latek (role
volnych elektront, pasova struktura, polovodice). Klasické i kvantové vypocty na
atomarni urovni. Mechanické, optické, fotoindukované a dalsi funkc¢ni vlastnosti,
véetné vybranych charakterizaénich metod (elipsometrie, spektrofotometrie).
Termodynamika a tuhé roztoky. Magnetismus. Supravodivost. Specifika amorfnich
materiald.

Fyzika vybojového plazmatu

Physics of discharge plasmas
Prof. RNDr. Jaroslav Vléek, CSc.

Zakladni rovnice plazmatu (Maxwellovy rovnice, Boltzmannova rovnice,
Maxwellova rozdélovaci funkce, Boltzmanniv vztah, Debyeova délka). Pruzné a
nepruzné srazky. Pohyb nabitych éastic a Sifeni elektromagnetickych vin v plazmatu.
Difuze a transport ¢astic. Diagnostika nizkoteplotniho plazmatu (Langmuirova sonda,
opticka emisni spektroskopie, opticka aktinometrie). Bilan¢ni rovnice pro castice a
jejich energii v elektrickych vybojich. Stejnosmérné doutnavé vyboje (prilektrodova
oblast, Bohmova rychlost). Model magnetronového vyboje. Vysokofrekvenéni vyboje
s kapacitni a induktivni vazbou. Mikrovinné vyboje. Interakce ionti s povrchy
pevnych latek (rozprasSovani terce).

Fyzikalni procesy pri reaktivni depozici tenkych vrstev
Physical processes in reactive deposition of thin films
doc. Ing. Petr Zeman, Ph.D., doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.

Prvotni stadia tvorby tenkych vrstev, procesy a parametry souvisejici s vyvojem
mikrostruktury vrstev, typy mikrostruktury z pohledu strukturnich fazovych
diagramt, vliv riznych zdrojii energie na rtst vrstev, termodynamické a kinetické
hledisko vyvoje krystalografické textury, vyvoj a slozky pnuti pii rdstu vrstev,



atomistické procesy souvisejici s vyvojem textury a pnuti. Reaktivni depozice tenkych
vrstev a procesy souvisejici s Fizenim pracovniho bodu. Fyzikalni podstata procesu
obloukového naparovani. Vysokovykonovéa pulzni depozice tenkych vrstev.



